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• 4 

-tt^l^^^m^B^B^TC #(TFT) fX icTFT ^ ^ u 

1^ - -6^ I, ^CF " iX% ^ . ^ ^ - ^B^m % m "^h 

- ftg ^ II - fi^ ^ ^ >t ♦ J- r^l ^ PpI *5 € >t 6<J l: ;t /J^ ;!r^ 

it a ^ I: o it fia ® ife ^ ^ ' n Sj - ^ 0 

S " a Tfl ^ ^ ^ ^ ' A it - It # 1^ ^ ^ ^4 ' ifb 

€ /t © S ^CF Ji « ' ?p ^ ^TFT ^CF _h - 

'fS. ^(-) - n <\ ^ m ^: ^__3G__ a 

( j:- ) ^ ^ m ^ m ^ 7t ^ n ^ n m : 

3Q0~ ^ ^ 

301 ~ ^ it 7t ^ : 

302- i t<> n ; 

1^ ^ ^X€-B-^*^4I- C^^J^^ • Method of Forming TFT and Forming TFT on Color 
Filter) 

A method of forming TFT and forming TFT on 
color filter. Using a first reticle, an electrode 
plate and a hole exposing a substrate are defined. 
A color filter is formed in the hole. Using a 
second reticle, a silicon island is defined above 
the color filter. Using a third reticle, a 
photoresist layer is formed, and a gate and a gate 
ox.ide layer are defined. The width of the gate 




04l2-8665'nVF(NI ) ;ERSO-910O35;JAaY.pid 



» 2 K 



30 5- i: n ; 
320- ^ - m,m M ; 

330- ^ - ^ >i >t ; 

3 4 0 - ^ ife >^ ; 

3 5 0 - ^ ^ ^If >t ; 
360- ^ 11^ It ^ : 

3 8 2 - F^Mife ^ t >t ; 

383- €S^J:-€*^fe : 

384- € ^ ^ € >t ; 

4 1 0 - / iS. >^ ^ 
430-LDD m. ; 

440~iiB^3|^'t^sit ; 

4 5 0 - 14 -fb >f «> 



1^ - ^X^i^^^-f- C^tmJ&m ■ Method of Forming TFT and Forming TFT on Color 
Filter) 

and gate oxide layer is less than the photoresist 
layer. Using the photoresist layer as a mask, a 
source/drain region is formed in the silicon 
island by implantation, and then the photoresist 
layer is removed. Using the gate as a mask, a LDD 
region is formed in the silicon island by 
implantation. Using a fourth reticle, a 
transparent electrode is defined. Thus, a TFT is 
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m - ^X^mm^ C^mJ&m ■ Method of Forming TFT and Forming TFT on Color 
Filter) 

formed on the color filter. 
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i - ^f^t^B^ (1) 

[ ^ m m M ^ m i^] 

^ ^ m ik> ^ m ^ - m m n u u • n ^ ^ m ^ - 

^ fl^ ^ H m € B°a It 7t #( thin film transistor, TFT) ;^ 
0 ^ >t >; (co lor f i 1 ter ) Ji 6^ ;5r » 

4 T ^ ^& B^a jIM ^ ^ ( LCD )6^jf^1a#i ' ii:^^;^t>^^ 
^ ^ ^ ^ « )lf ^ it >i (color f i 1 ter ) fl^ ^ *^ 4 -f: 

4i ti? it # ^"J -L 6*?C0A(Color Filter On Array) • 

n m ^\K-\C ' tS.a^^^ 6tjC0A ^ ^ - -f?"! « ^ ^ . 

tf ^ 5a ^ 1 A ffl ' ^'J ffl 5. 3 it fJL ^ a ' :^ : ^ 1 it ^ f ^ 

maffli'X^II^5^^*,lOl ' ^2it^#liaffia^A^v 

104 ' ^ ^ ^ ^ 4%- m >SL mCLdj)) i^ioA ^ -4 m ^ ^ 

( TFT ) M *4 1 1 0 ;^ - j& 5^ ^ 1 0 0 J:. - ^'ikn m ^ 4 it m 
m ^ H t >fe 1 4 5 ^ t *S 1 4 0 ' .^Ui ^ ^ - ^ - ^ is 

^ 120 ;^TFT ^# ;f41 10 <> ^ ' #'J ffi ^ 5 it ^ f ^ M ^ ^ A 
f 130 ffij S djTFT *^110 6<j >^ € *il40 " ^ ^ M m % 
Oit^^^'fl^tAia.a^ t^'t'&lSO*^^)?^ ^130 t ffiJ €'^4 
il: # >Sl ^Ife f: 1 4 0 ' J- # ^ ^ - -1^ ig. -fb >t 1 2 0 _L - 

^ '-k • n ^ m ^iB m ' ^^'-^^^is'fb^i60f:ji 
^ ' n ^ m nic m > in -ko ^ t ^ ^ =k m u m- ^ 

(pigment dispersion method) 
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JL ♦ #«Wt«.a« (2) 

it.;^l70*^5^-^■^^fe'^b>tl60Jl• i^ 
mm ' ji idk ^ ^ ^coA M m t % ^ s. -y-T u 

m. ' il itb ^ ^ 4^ ^ J. ^ ifl ;fi # o 
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(3) ^ 

^ - ^ ^ -4 m % ^ 7t i'^ ^ ^ 'A ^ yi X hi) :^ " 

- m ^ ^ M. ' A^-^^^^^i^n-t,^^ ' *tt^^:^^ 
.;is) , ^ ^ n m % ^ ^ n m ^ ^ ^ ^ ^ n m ^ • 

ifn ^iL ^ m % ^ ^ ^ - ^ M, ^ "t "i^f A - % ^ ^ y 

o i% ^ m ^ ^ m ^ • ^ ^ - m ^ i& ^ )i ^ m m- 

^ n ^ - M J:. - ^ - ^ ^ ^ m. % x » 

© m ^ ^ ^ >i ^ Ji ' J-X pfe. Hi- ^ # >^ l± ^'J ^ ' 

^ - a ^ fln E {li ^ Tfe. >K ^ ^P ^ - ^ yS ^ 

6^^® • ^ 3-^ ^ - f4\ m - - m ^ - - % % ^ X % 

^ n ^^s.m If. ^ % " ^ n ^ ^ ^ ^ u ^ 
m n ^ ^ - m m ^ ^i. ^ U m. ' ifh ^ ^ - 

/ ^£ (Source/ Drain) IS ;ip^ ^> ^ 5^ It t » -t M ^ 

m.m n - a 1^ pti >^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 1^ ^ 

SI t ^ it >K ' jiJ- it 8^ # € ^ ffl ^ € '1-^ it # 
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i * (4) 

n tSL J& ^ £JL JSi U ^ — ^ 



^ ^ ^ m ^ n ^ ^ rsi^o ^ m m ^ • t x 

#4 ^ ^ <i «fe #j ' ji ge. m ® 7F ' atn ^9 m T - 
f ^fe ;r ^ 

a T ^'J ffl 1^ 2A~2D @ • ffl a Bfl 4^ # ^ ^ ?4 

^ •€ B^a li 7t # ^ $i a » 

200 ' # ^'J ^ >:5L ^ ^ ^ ^?'J ^ ^ ^ k(] - ^ ^ 

^i^myf^)^t^m.m^ Jl » ^ • M * ffl - ^ - 

7fe.^(reticle/mask)6^j^f^|iif£ • ffl^-fbt^^ll-lt^ffij^ 
^ — 4- ^ ^ AjCsemiconductor island)210*^l^ m ^ ^ J$. 
200 _L » 

* =^ ' n $- m m • ^-j ^ ' ^-i /t -f^ 

:^ ;I:S i O2 ^ - a, -fb ^ 220 1^ -f ^ ft ^, 2 1 0 ° 
' -f?-] tito #>J ffi ^ >^ ' i'H m i^f^^^iH^^i^ ^ ^ ISL > 
^ ^ ^ i^ihrn^XUL^^^^^^^^-m-^Mi^ 230 
:5*'t^^>fb>f220_L » ' ^ m - ^ ^ ^ ^ ¥] 

m. • ^l^^'-7fe.PJ-fflS240;^^p^t^^>i>t230JL • ^ m ^ 
M2A0 3k JS- iSL ^ m ^ ^ ^ $j2\0 X :^ «> 

^ ^i;. ' n ^ m ^2c m > 1^ it. si #240 ^ ^ ^ 

(mask) ' -kp m 4i. m yi: ifh ^ ']± ^ n ^ M M 
230^tt^'fb>t220 ' ifrj fli - N\ U230' n - ff^ ^ ^ ^ 
2 2 0' ^ ^ f m ^230' m m ^ M 220' ^ % ^ 'b :^ 



iliiii 
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iL-^mi^fn (5) 

^m® #240 m % ' ' *:i 

^ it ^ ^ ^iH ' m X P] % ^M. ♦ is. 4¥ ^ ;^ 

m " - le, m # ffl ^ IS: ^ li ^ iH -kp it ^ ^ ^ ^ i?. M 

^ it m - - 4k $}i m.<i <H -k^ ^ ^ ti ^ ^ &t ^ mm. - ^ 

' ^ ^'h -sf ^ ;&o ^ * |^<J 0 - 1 % a IL Sit ) ' iif. % - ikPA 
4^ li a-J ^ ;S ^ 2 3 0 « -1^ ^ ' it^-%^ikfA 

'S-'^^iiH ^ ^^k'^^i^ ♦ ^ i iic ^ ^ ^ «j| ^ m - mm. 

JSl ^^f^m^y^)^) ' J-X ^ -14 J'J il # ^ fi^ *p ^ ^ >fb 

>f 220 • ^^nn^ikM^^A^nf^-ikm^^ • -fit # 

ffl ^ € ^ 220' ^ % ^ 4- PtI >f3fe230' 6^ I: >^ » :?(o 

^ -ft ffl ^ ^ >f 22 0' >^ #J ft^ ^ ^ P^:(cavi ty )25 0 • m i-X 
-fg. 2i € » # * ' ^ - ^ iH A ^ !^ ^. ^ ik P] :^ ^ • -^J 
<lt ffl >^ -t -ft ^ ^ >i >^ 230 ' -f^ fflSiOz >t t ^ An 

M22Q ' - ik M }^ }^ ( iH ^ ^ tl ^ ^% m - St 

m > -G^' Si A .^^} 5 ~ 1 % & a ^ >^ >R ' it >ii -li m_ m t i£ m 

A IL sit ;Ja >^ ) ' #'J ffl ^ * |5] A. #L 61 ?t >^ _L ^ ^'j >^ 

M ^ M MS M ^ ik m m ^ ^ m ^ n -n. ' # -iS. ftI ^ 

1> f: ;f 2 20' #] fl^ cavity) 25 0 ' ffi JX P|- frl ^ 

^ ^ii ' 'f;) If 1^ Ba ^2C El > JX P-S- Bl #240 ^ ^ 

(mask) ' ^ ^ i^m^ ^ ^ 1^ Ij210 it a- #J :!(° An* m - 

t:#lfc^-^^i^:^fi260 ' i^rj ^ - M / m 

(Source /Drain) ^27 0 ^ t$i ^ ^ ^ ^210 t » 
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i - «-«««La« (6) 

a ^230* k ^ n ntf^ ^ ^ ^ $,2\Q n 

- It # 1^ ^ ^ +jL ^ ifl280 ' ffij fl^ ^ - It # 1^ ;^3fe(LDD) ^ 

>i- • a 1^ it ^ ^ a ^ # f'i * * LDD ^ ^ m € B^a 

ft M « 



it m f ^ ^fe ^ ^ € B% It 70 # ;^ & Tfe. >K Ji » ffij 

tb f ;^ >^ -fb li if£ - a T ^'J ffi ^ 3A~3G H ^ Bfl 

^ m ^ ^ ^ m 7t <^ m ii. ^ ^ U m ■> 

300 ' *J:-*#-#>^it7fe(A301#^'-€^l&305 ' *tt^ 
3f:^&it7t.^301lt^-^-i*!;ll302 ° ' -^T^^^^^ 

^'-^-.^^lf>t(^fi|7F)^t^^g..^:S-^300J:- ' It^-.^ 

«f >f <?'J i Og >t " ' #J #'J ffl ^ ^ fl^ ^ - ^ - ^ 

>i>t(iK5i^)*^l^.«g..^;& >^300 ' m % - ^ Mi ^ iH ^ 
/t " ^ ^ ' -f^. ffi - ^ - 7t ' M * ^ ^ ^fl ^ 1^ 1^ 

3 1 0 ♦ * t ?L ^iq 3 1 0 E ih 'flL ^ 1^ ^ la. ife ^ 3 1 0 6^1 

*g..^;$.>€300 ' ^ ifL ^ % m.'i^^ ^ m ^ n. % - ^ M, ^ 

Z2>^ t i% ^ - % ^ ^ T % ^ ^ " ^ ^'h ' 5^3 2 0 # ^ 
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5. - (7) 

i^. ^ ^ - m,m >t 320 " 

^ ♦ $- m m ♦ -f^'J ffl «t ink jet) >t • ilf 

^ ill ^l4(color pigment • ^> m ^ ^ ^S. ^ ^ 
(nozzle) ^ 5. ?L y^aiO t • ifn il^ ^ - & it >i ( co 1 or 
filter)340*M^^i^&>/&300Ji » ' 
^ & ^ .i* & ^ M & M *^ - it^^ n m t^^H ^ ^ ' ^ 
Tt. >H 340 6^ ;^ >^ -sr a ^ *^ ^ ^ ^ ^ - ^ 4 >t 330 ;f 

>^;&oJit^^-.^flr^3206^J>?->^ " ^ 9V ' #^^iti^l^^ 
-^>i>t3306<;llf^>^Bip , ^ '\,^ % - ^ ^ ^ m M- }k 

m ^ 350 ;^ ^ >t Tfe. >l 340 ^ ^ - ^ 4 ^ 330 Ji » ^ 

^ n ^ ^ ^ m ^ ^ m m -kp ^ ■ ^ is.4t ¥j ^ ^ i%n. 
m ^ ^ ^ ^ m ^ ^ " m^^k^ ^'J m ^ m ^ 

B% >e>' >t (polys i 1 icon layer) 6^'-^l^^^(^ffl7F)*^t^ 

jfl ' ffl^'fbt^^j^lfytffib^^ — i> (semiconductor 

island) 3 60 ;^>flL^it<;^3026^jt^^ — .^#T>t350Ji «> 

^ ^i:, . ^ m ^sc m ' #j ffl jtl 3^ ' m m 

^ >f?'J :!to ^SiOg ;t 6^ - ^ ^310 ^ n ^ ^ mm ^ 350 $lr n ^ 
It lj 3 6 0 _L ° M ^1 ' -f?'J :i(a ^.J m ^ 4t >fe ' m -li. ^ iH 

^ 6<) - ^ ^ ^ >i >t 380 ^ ^b >f 370 Ji » ^ ' m. ^ m 

- ^ ^ ^ ^ ^ '^k M U ' ^^-7tI?a-Bl#390;?r^^P-^t^^ 
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jL - «-««ta.<w (8) 

4>§380ji • n ^ m n i^sQQ 3. iSL ^ ^ ffy n % ^ m,{ 

305 t • 

( mask ) • ffl a ^ ^'J * fln ^ 'l± * 1^ «P ^ — 1^ 4 

>t 380 - ^ ^ II >fb >t 370 ^ *P ^> 1^ ^ Ji- a 4ir >t 350 ifii E dl 
^ ^ ^ ?t ^ >i 340 ^ ^ ^ - ^ >i ;t 330 ^ ao » H 

383 ^ - € S € >t 384 ' * t ^3 8 1 |^ FtI ^ ^ 

>t3826(i^>^'h;^^i^i$&l^3024Lt^^PJLg| ^390 ^ % 

^ .tb ;^ 1^ ie, -f?'] • itm X '^Wk ik m ^ ^ ' 'fs il Pf^ ^ 
41- 8^ o - # ffi a: ^ ^ ^'J ' ^f'l it ^ ^ M ^ is M 

t An n ^ ^ M ^3S0 ' fflSiOj >t -ft ^ IL -fb >t 

370 ' m ^ m - - 4k -ko ^ jii ^ ^ Bt > at 

St ^ >e^' Si ^ >^ ' -^r ^ # .^^] 0 - 1 % II a S£ ) » j-X ^ 

- -li 5'] ii 4^ ^ 4 >t 380 ° # ^ ' <t m - n 

^ 4k m >^ '^i m -ko ^ $i }^ }^ ' ^ i ^ a ^ ^ sit > m 

m - m JSl ^ ^ }^) ' ^ ^ S'J it # ^ ^'J 1^ 

IL ^ 370 ' ^^i^^J^4kmit^A^n^-4kt'lit 
# ' -f^. # Ff^ ^ € ^ 3 8 2 t. >^ 'J- ;fife3 8 1 6^ X. >^ " 

:ko ikb 1^ ^ frl 'A' € >t 382 «^ #J ^ ^ ^ P^:(cavi ty) • ffl a 
1^^ >fg. FtI ^ € " ^ ^ ^ ^ - A^^m %^4kU :^ 

A ' 'f?"J^^^ffllii>t't^^^t^l^^^>i>t380 • 'f^fflSiOg/t 
-t -flF ^ ft ^b >t 3 7 0 ' .^U^ 'f^ ffl - li S'J >^ ( -ko ^ ^ 
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i>«-iWtJL^ (9) 

^ if^m, - ii ^ jrA' fit A iMj 5 ~ 1 % fi. #L Sit 4L >^ ' ^ikM 

m ^ 'M ^ ^ }A ^) ' m m ^ ^ ^ m Ml fL 7^ ^ ^ 

lilt ^'J >^ >^ ^ >t 1^ S i O2 >t ^ ^'J it # tb ^ m ^ -li. ' 
it^^ff'^^it^^ >t382 ^ ^a-i fl^ ^ ^ P^:(cavity) • ffl a 1^ -(6. 
M € • 

(mask) ' ^ 0. n ^ n n ^ ^ Mj3Q0 if'l An' ^ - 

i^^^^^^UUin* ion imp lantat ion) 400 ' rfn ^ 
- m^/ >&. (Source/Drain) ^410;^ *P ^t^^ ^ ^ I^SBO 
t - 

^ =ji ' n ^ m %?>Y n ' :5fc, ^ 1^ Tt. pj- SI ^ 3 90 ' *H ^II 

a PpI ;j3fe381 <^ ^ ' ^ ^ iih. irt 1^ ^ ^ It I, 360 3% >H- #J 

;^n- 6<j-|I##^^*i:^:^im(n- ion 
implantation)420 > tflj fl^ ^ — ^ # jS. ( LDD ) H 4 3 0 ;^ 

^ ?^ If ft 36 0 t ° itb ' fl^ ^ T - ?# m t a^a It ( T F T ) 

^ - t ^ ° 

^ ' n $^ m m • :5t. ^ #j ^ ^ ^ ^ 4^ 

(IT0)^lBl^^^^b^(IZ0)^6<j-itB^ ^^;t(^gl7f:);!r«'t^ 
TFT ^4 - ^ ?t Tfc. >i 340 1^ ^ - ^ >i ;t 330 > m ^ 

^f: * ffl - ^ cs/ it, f- 6^ 1^ # ^ 3f£ ' -i- € 
(iK®>F)tffjfl^^'-itB^2|^t:>t® #440*M^^|^^?t7t>;340 
_L ' iiJ-t^itB«^f:>t® #440 ^ -It ^ 1^410 

a .JL ^ - ^ yf 3 3 0 " ^ . .^^ * Ji II- >^ ' 

a E9 it m m tJL m ^ ^ ldd ^ ^ € a^a it m 
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iL ' #«flt8,^ (10) 

1^ ^ ^ )\ X ' 

H ^ ' -ito^3G®m7F ' ft^ ^ - 14 >f (passi vat ion 
layer)450 *MgTFT ^ ^ *4 Ji ' ^ t 1^4 50 

^ ^ " 

♦ it ^£ ^ 4* ^'J tJl 6^1 ' 4^ # t 6^1 ^ - ^ 4 
yt330|^fi.1*&381#, ^•t^^jtife.ffl 6fj,m (black 
matrix) » ffiiJLt^l^ — ^;i>§330^t^,^€.^;4^;£300ji6^>f?iJ 
>^ (layout) SI # ^ a >fi ^sr ^ ^ - S itb ' ^ # ;lf & 
ii. ^ H jsi ^ ^ m ^ m ^ mi^ & ±. " 

# ^ ' ^ ft?, ^ ^LCD t^m ' ^^-^-Se.i^M 
(orientation film ' i^Sl7r);^t^^>(b.t450_L " m "ik. ' 
^ 'fj^ ITf *^ ^ 3 0 0 - 8^ .^a ^ ^ ( ?P -L ;tS. ' ^ 

ffl 7F ) ' ^t. ^t^ ;ic, — ^ it 1| ^( common electrode ' ® 
7F ) it .'^ >t ( ^ SI ) 1^ jS'J ^ ® _L ' 41 # ^ 

-1^ — @e.i^m(^Il7F)*t^^it't^(^81^)J^- -i^^' 
>lf B^a >i ^ .*g. ^ FbI ' ffij fl^ ^ - a^B ;t ( 1 i qu i d 

crystal layer ' ^®^) » -kv it m ^ J — m n 

^ E(LCD apparatus) ° 



[ ^ # ^ m ^ ^ .f i ] 
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i ' ^mtsim (11) 











1^ 
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^ ^ • 
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^ m ^ 
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4 ^ ft. 'fb 


Fal 6^; -li ^'J it # tb ^ 
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Wi m 
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E9 it ^ 
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m € a^a It it 


# ^ ?t it. >; -L ' 


it ^ ^ 


IP' 








m 


* 




'fe. ^ ^ ^ ^ 
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>i 1^ il 


4 € ^ # ' S 


lib >^ ^ 
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>^ 


a JL 4^ t ^iF 


;^ > ^ ^ P# ' ifh ^ -S^^ 


^ # 
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;^ ^ 'fb m 




5^ 
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(12) 

pfi^^#8^ • a t^k it it ^ ^ - 

E ® ♦ "t -sf -flF #- 1^ H ^ ^ >f4 ♦ m at ;^ m ^ i^. i% 

la ® # ^1. w-r ^ t It # ^'j n gi m ^ ^ >^ - 




^1A~1C ^ m ^ ^COA( m ^ H m ^ *MFT ^ 

9>\ X) u ^ M ^ m ' 

^ 2A-2D ffil #. m 7F 4^ # 6^1 fl^ ^ j4 m l: a^a It it # 

^ u u M & m ' i-x ^ 

^ 3A-3G ® m Tf: ^ # fl^ ^it, >^ m H a^a ft 7t 

^ m ^ it ^ )^ ±- m. m ^ m «• 

[ ^ SI. ] 

t ^1A~1C ^) 

100- 4- ; 

101- 4^ It ; 

1 0 2 - / IE ; 

1 0 3 - ftg ; 

104-LDD ^ ; 

1 1 0 - M t a^a It # ; 

120 - ^ - is >fb ^ ; 

130- ^ )^ t : 

1 4 0 - € ^ 

1 4 5 - if . € ^ J 

1 5 0 - it 8^ 4 ^ t ; 

leo-^^-^ia-fb^t ; 
170 - ^ it iio >; ° 



^^^l-a^^P^^C ^2A-2Dffl a A ^3A~3GSI) 
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200- *g. ^ & : 
2 1 0 ~ ^ ^ ^ ; 

220- ft -fb >f ; 

220' - m mir % M 

230- ^ M M ' 
230* - m ^ ; 

240- ^ m m ^ ' 

250- s ; 

260- ^ i 



280- *t # ^ ^ ;fi ^ ^ 

290~LDD ^ ; 

3 0 0 - : 

301- ^^^ia7t(& J 

302- i ^ ; 
305- € S ; 
3 1 0 - ?L ; 
320- % - ^ 
330- ^ - ^ 4 ;t 
340- 4^ ^ )^ 
350- ^ ^a^^^ 
360- ^ ^r ^ % ; 
3 7 0 - ft 'fb >^ ; 
380- ^ — ^ >i ^ 




04 1 2.8665TWF{NI ) .ERSO-QlOOaS ; J ACKY. pld 



^ 19 I 



SSI - m m 

382- m ^iit- ^ : 

383- € S ^ m ; 

384- - H ^ ^ -fh H >t ; 

3 9 0 - it la g| ^ ; 

4 0 0 - $ # # ^ ^ a >v m ^1 
4 1 0 - i§> / [a ; 

420- # ^ ^ a ^ m ^ ; 
430~LDD ^ : 
440- it t: >t ffl ^ ; 
4 5 0 - 14 -ft ^ « 




— m ^ ^ M. 

m - - ^ ^ ' ^)ii-^^1ili$j^t$im^^M.jL ; 
a 1^ it Hi- ® m <^ * ^ ' # ^ ^ 4 >t 

ft -fb >t ' m m jii - m m ^ - m ^ ^ M ' ^ 1 m m 
hi m ^ M ^ % ^ ^ ^ m m n ^ % ^ ' 

i:x n ^ ^s. m n ^ ^ ^ ^ ^ % n ^ ^ i^ $j 

(Source/Drain) l^^if^^P^t^^^lt^t : 

a PtI >^ ^ » i a # ^tli -f * It «j it - *i 
m m ^ ^M. ^ U m ' flfj fl^ ^ - 4t # # ^ ( LDD ) ;^ ^[^ 
^ ^ ^ It ^ t » 

2. *7 t tf # ^'J |£ ® ^ 1 3^ ^ :^ ^l^ ^ m t B^a It 70 -ft 

3 . t It * ^'J la SI ^ 1 m it 4^ f# m ^ B^a li 70 # 

&ij>5r>^ ' ^ ^ n ^ ^ ^ $j tL ^ ° 

4. tito t tf ^ ^'J II, g 1^ 1 m ilL ^ ^ f# m D a^a It 70 # 

Ui ^ • ^ t ft >fb ^ #.S i O2 ^ ° 

5 . :&o ^ If # ^f.J II. E ^ 1 m ill ;^ ^ >^ m t a^a It 70 # 
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^ >i >t 


^ IS - ^i;. ^ is - ig- ^ 




^ Ji 54 ^ 












6. ^ 






#'J le. ® 




I ^ 7t # 


^ ij ^ 


^ t 




it -ft ^ 


-ti. ^ 4^ n M ^ 


^ II -fb 


^ ^ >k ^ 


& ^ T 


?'J # ^ 






ML ffl 




— 


^'J >^ 


' J-X 1^ - J'J i4 il^ -li 


J'J -i- ^ 


^ 4 /t 
















_ ' 




>^ ' a ^ ^ ik $}\ it ^ ik 


^"J -i: 1^ -SP ^ 


IL >t 












* t 






-fek ^'J 


^ X ^ U - ik M ^ ^ 


♦ -fit # 


^ i}> € /t 






-j- m 


^ ^ % & » 




7. ^ko 






^'J le. IS 


m m ^ ^ ^ -4 m i 


1 B^a it # 


m ^ ^ 


* t 




^ M M 


^ ^ ^ ^ " 




R -fro 






^ii £S m 


^ 7 M ^ i^l ^ -ff^ K^/ M 1 

^ 1 •*K ' T Mli. 7t? /jXi /^f- s 


2, aa aa. to 1x 


6^ :^ >t ' 


^ t 




% "it M 


S i O2 >t " 




9. 






#'J $e. HI 


^ 8 m 14 ^ fl^ ^ ?4 M 1 


1 H^a It 7t ^ 


^ ^ ^ 


% t 






m }^ }^ ^ ^ ^ ^ St ^ 


Sl ^ " 



10. :fta t -I- ^'J 11 ID ^ 8 3^ m it ^ ^t^ ^ ># m 1: B^a It 7b 



11. - ^ n^' ^ i4 m % ^ 7t ^ ^ ^ H ±. ^ :^ 
. ^ 1^ ^ ^ : 
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>isi • ^ ^ mi m ik> ^ ^SL ^ n m ^ it ^ ^ ^ n m ^ ^ jB. • 

M # ;5?^ ^iq t ♦ ifni^^-m^i&i^H^t^mm. 

^ M. • 

fl^ ^ - ^ - a III vt 4^ ^ it. it >i 1^ ^ - ^ 4 ^ 

ji ; 

it ^ - ^ ^ ^ ^ ' j^^-^^^Bj^i^L^n^tb^^ 

it m - ^ ^ ^ ^ ^ }^ - ^ ^3. m m ^ ^ ^ M ^ 

4 >t ^ ft. >fb ;t ^ 1^ $ - a ^If >t ffij E iH It 

m ^ ^ }^ 0^ n n - ^ M M ^ ^ ^ ' ii J- fl^ ^ - M 

^ t It ft-l ^ ^ tt ffl ^ € ^ >^ 'J^ ^ tt it PJL ® # 6*1 t. 

a It 7t PJ- SI m ^ ^ ^ ♦ ^ a ith. It ^ ^ It A ift -^t 

- t # ^ -f- +4 ^ :t ^ ' TTfj fl^ ^ - 
(Source/Drain) d ;{?^ ^ It ^ ^ It ft t : 
1^ It it m SI ^ ; 

a It M 4& ^ ^ ' i a itt *t It -f 3^ It ft it. -ft - 
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> ^ - # ^(ldd) ^ ^ 
1^ ^ ^ ^ ft t ; a >5L 

-f^. ffl - ^ Tt. ' ^ - 'Am % ^ m n ^ m ^ 'A 

B^"^ % - ^ ^ ^ « 

# ^ Tt. -L 6^ >r >^ ' ^ tiH T n ^ m~ ■ 

- % ^ ^ ^ % - ^ Mi ^ ^ it ^ ^ )t ^ 

Pal - 

13. ^'^t^^m^m%\2^^^^'m^*4m%i^i^7t 

# ^ jt ^ >^ -L 6^ ^ ' ^ t 1^ ^ ^ 4li ;f #,S i O2 >t - 

14 . :feo t It ^ 'J le. iS ^ 11 ^ m 14 ^ ^ ?4 M € B^B It it 

# 3^ #> ^ ^4 it >^ ±. 6^ 55r ' ^ t ^ - 4^ >t #.S i O2 >t - 

15. :i(ottt*#'JII®^ll3l^3t^^ic?#mi:B^Bft7t 

# ^ # & ?t it. >K J:. 6^ >r /'^ ' ^ ^ n ^ ^ ^ tL ^ " 

16. :l(n t It * #'J II 111 ^ 1 1 ^/t iiti ^ ^li ^ r# ^ t B^B li it 

# *^ ^ it it >1 -L :^ ' ^ t 5^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ - 

17. ^ttf^#'J|&®^ll:^mi44L^l^^^m€B^Btlit 

# *^ # ^ it it >i _L ' ^ t ' it ^ 'tt ^ 1^ 5^ 

^ ^ mt ^it ^9 ^ ^ ^ 'ii: ' & # T ?'J # ^ : 

-fH ffl - ^ - -fck i^ i^ ' J-X ^ - -fck it ^ -ii ^'J 
1^ >^ >t IX >S. 

ffi - ^ .r. li ^.j >^ . a ^ ^'J it -li S'J ^ 1^ ^P 
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m i^- M ^ % ^ n m m ^ % ^ » 

18. -kp ^ n ^ $i m m m zg^i^ ^ n m ik ^ ft 

^ ^ 'A ^ X ^ :^ it ' $r ^ ^ M M ik^ is ^ ik ^ » 

19. ^ ^ 4- ^ m ^iB m ^ ^ B ^ m ik 1^ 7t 

# 55f^ #^ ^ ?t. 7t >i -L 6^ >5- >t ' ^ t a .f #.S i O2 ;t » 

20 . t If ^ ^.J 1^ m ^ 1 9 m it ^ ^ ^ f# m € a^a li 7t 

# ^ it it >4 -L 6*; :^ ' ^ ^ n ^ - 4k M tL ^ 
filt - fit St. A >E^' St. » 

21. :jto t * ^'J $e. ® ^ 1 9 ^ m iilL ^ fl^ ^ f# m t B^a ft 7t 

# *^ 4^ ^ >M Ji 6^ ^ ^ ' ^ f n ^ ^ U MU^ iil tL ^ ^ $L 

m. » 

22. :&o t * ^'J Ie, ^ ^ 1 1 ^ m idL ^ ^ ^ m € a^a It 7b 

# # ^ 7t >i Ji ;r ?4r ' ^ 1 M '14 M & #> ^ - m 

^ ^ ^ ^ " 

2 3. t If > jf.J IE j§ ^ 11 ^/f ilk 4L fl^ ^ ^ M € e^a It it 

^ ft ITO) ^ la ^ 'fb i^(IZO) • 
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_JL_ 
302 



305 
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310 




300 
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301 

__L_ 



302 
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305 
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"=h^360 




300 



/ 

340 



^3B 



« • 



301 

__J 

302 

—J ^ 

■ 1^ 



360 



340 



305 




300 




301 

_L_ 
302 
_L_ 



305 
_L_ 



381 

382 



■400 



390 



'360 
350 




300 



340 




1 » • 




T It m 1^ ;6 «^ : ^ ^ ^ € aa «S ^•''^ ^ ^ 5* -S^fl^ ^ ^ »^ fe « X.'f^ 
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